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(54) Anordnung mit Vakuumpumpe

(57) Die Erfindung betrifft eine Anordnung mit einer
Vakuumpumpe (1; 100)), welche einen Pumpenflansch
(10; 110; 70) aufweist, einer Kammer (2), welche einen
Kammerflansch (20; 120) aufweist, mit einer Flanschver-
bindung zur vakuumdichten Verbindung von Kammer
und Vakuumpumpe. Um die Montierbarkeit zu erhöhen

und gleichzeitig eine einfache Konstruktion vorzustellen,
wird vorgeschlagen, dass die Anordnung eine Kraftüber-
tragungsstruktur (65; 165) umfasst, welche eine Kraft von
einer Einleitungsstelle (56; 156) an wenigstens einen in
der Flanschverbindung liegenden Wirkpunkt (59; 159)
überträgt.
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